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F3C5621 Kemisk reaktion-
steknik 9,0 hp

Chemical Reaction Engineering

Nar kurs inte langre ges har student majlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Faststallande
Kursplan for F3C5621 giller fran och med VT10

Betygsskala

Utbildningsniva

Forskarniva

Sarskild behorighet

Grundlaggande kunskaper i reaktionskinetik, material- och energibalanser svarande mot
kursen Reaktions- och separationsteknik, (KE1020) samt i Numeriska metoder och
grundlaggande programmering (DN1212) erfordras.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal

Kursen avser att ge fordjupade kunskaper och fardigheter i problemlosning i den kemiska
reaktionstekniken.
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Kursinnehall

Ideala reaktorer, fordjupning. Heterogena och katalytiska reaktioner. Icke-ideala reaktorer.
Problemlosning och berakningar.

Kurslitteratur

Scott Fogler, "Elements of chemical reaction engineering", Prentice Hall, 2006. Utdelat
material.

Examination

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handlaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ovriga krav for slutbetyg

Godkiand tantamen samt godkdnda problemlosnings- och datoruppgifter.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
I6sningen.
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